MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 739 DE 27 DE ABRIL DE 2023

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas

atribuicOes regimentais e tendo em vista o disposto no processo eletrénico n? 23272.000598/2023-37,
resolve:

Art. 12 Declarar vago, de acordo com o Artigo 33, Inciso VIIl da Lei 8.112/90, por posse em
outro cargo inacumulavel, a partir de 26 de abril de 2023, o cargo ocupado por RAPHAELA ARAUJO DE
MATTOS, Matricula SIAPE n2 3019923, Assistente em Administracdo, Classe D, Padrdo 404, do Quadro
Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro;

Art. 22 Considerando que o(a) servidor(a) adquiriu a estabilidade prevista no Artigo 21 da
Lei n28112/90, a presente vacancia gera direito a reconducdo estabelecida no Artigo 29 da mesma Lei;

Art. 392 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicacdo, ressalvado o disposto no
item 1.

Publicar em Didrio Oficial da Unido

RAFAEL BARRETO ALMADA
Reitor
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